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F5-030 Lager DMSO F5 34002 DMSOT Vorlagetank 1 34002-B01 Behalter IEEGNG Behaltervolumen: i m®
F5-050 Lager DMSO F5 34003 DMSOT Vorlagetank 2 34003-B01 Behalter |EEN Behaltervolumen: jjj m*®
F5-482 Einwaage F5 12701 Pufferansatztank [jjjij 1 12701-B01 Behalter |l Behaltervolumen: ] m®
F5-431 Blastfreezer F5 31201 Schockiroster 31201-X01 Gefrier und Auftaukammer Auftauen / Einfrieren von max. JJjiiilj Beuteln
Grol3gebinde 1
F3-431 Blastfreezer F5 31202 Schockfroster 31202-X01 Gefrier und Auftaukammer Auftauen / Einfrieren von max. [Jjjj Beuteln
Grol3gebinde 2
F5-431 Blastfreezer F5 31203 Schockfroster 31203-X01 Gefrier und Auftaukammer Auftauen / Einfrieren von max. jjjjjj Beuteln
GrolRgebinde 3
F5-431 Blastfreezer F5 31204 Schockfroster 31204-X01 Gefrier und Auftaukammer Auftauen / Einfrieren von max. [Jjj Beuteln
Grol3gebinde 4
F5-431 Blastfreezer F5 31205 Schockfroster 31205-X01 Gefrier und Auftaukammer Auftauen / Einfrieren von max. JJjjj Beuteln
Grol3gebinde 5
F5-431 Blastfreezer F5 31206 Schockiroster 31206-X01 Gefrier und Auftaukammer Auftauen / Einfrieren von max. JJjiiilj Beuteln
GrolRgebinde 6
F3-431 Blastfreezer F5 31207 Schockfroster 31207-X01 Gefrier und Auftaukammer Auftauen / Einfrieren von max. Jjjjjij Beuteln

Grol3gebinde 7

F5.165 | Container Station F5 33000 Containerstation NaOH 33000-X01 Containerstation 1 Behaltervolumen: [f m?
flussige Medien

F5.165 | Container Station F5 33000 Containerstation NaOH 33000-X03 Containerstation 2 Behaltervolumen: Jf m?
flissige Medien

F5-165 Cc?.nta.mer Sta.t on F5 33500 Containerstation DMSOP 33500-X01 Containerstation 1 Behaltervolumen: j m?
flussige Medien

F5.165 | Container Station F5 33500 Containerstation DMSOP |  33500-X03 Containerstation 2 Behaltervolumen: [ m?
flissige Medien

F5-154 WWTankaramu”r:“”g F5 38100 Sa':n‘:’nfglg‘li;ﬁfgasﬁ 1 38100-B01 Behalter IR Behaltervolumen: Jjij m*
F5-154 WWTanke:g’u”r:“r‘g F5 38200 Sa'j:ﬁ;%‘li‘;i’g“: , 38200-B01 Behalter [N Behaltervolumen: | m*
F5-154 WWTSafkar;“u”r:“”Q F5 38300 Koan5e r?t‘r’;‘t‘:)eerﬁ;‘t"gss; .| 38300-B01 Behalter [N Behaltervolumen: Jjij m*
F5-154 WWTSanSki;”uTr:“r‘g F5 38400 Koan5e :t‘r’;‘t‘:;rﬁ;‘t"gsﬁ ,| 38400-B01 Behalter [N Behaltervolumen: Jjij m*

FS Sonderabwasser _— : _
F3-153 [ WWS Behandlung F5 38500 Vakuumdestilation 38500-X01 Vakuumdestillation Leistung: I !/h

F5 Sonderabwasser —_— : _
F5-153 [ WWS Behandlung F5 38500 Vakuumdestilation 38500-X02 Vakuumdestillation Leistung: I !/h
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F5-153 | WWS Behandlun F5 38500 P SRl Sy 38500-X03 Vakuumdestillation Leistung: I’h
J Vakuumdestilation g:
WWS Sammlung F5 Sonderabwasser , . , 5
F5-154 Tankraum F5 38900 Sammelbehailter QN F&F 38900-B01 Behalter IEEGNG Behaltervolumen: [ m

F5 Sonderabwasser . . _ 3
F5-153 [ WWS Behandlung FS 39000 Dekontamination/ClP 39000-B01 Behalter N Behaltervolumen: il m

F5-153 | WWS Behandlung F5 39100 mS Ezgg‘;[szn’ssser 39100-B01 Behalter [N Behaltervolumen: [l m*

F5-390 Technik FS 15102 CIP1 Tank Prozess Flush 15102-B01 Behalter Behaltervolumen: [ m*
F5-390 Technik F5 15202 CIP2 Tank Puffer Flush 15202-B01 Behalter Behaltervolumen: [ m®
F5-390 Technik F5 25102 CIP3 Tank Prozess Flush 25102-B01 Behalter Behaltervolumen: ] m°
F5-390 Technik FS 25202 CIP4 Tank Puffer Flush 25202-B01 Behalter Behaltervolumen: i m®
F5-390 Technik F5 35102 CIPS Ta”;ﬁgf’behé'ter 35102-B01 Behailter Behaltervolumen: [ m*
F3-452a Produktion 1 FS 11100 Konjugationsreaktor 1 11100-B0O1 Behalter || Behaltervolumen: i m°
F5-452a Produktion 1 F5 11200 Konjugationsreaktor 2 11200-B0O1 Behalter N Behaltervolumen: [ m®
F5-452a Produktion 1 F5 11300 TFF System 1 11300-B0O1 Behalter N Behaltervolumen: i m*
F5-452a Produktion 1 FS 11400 TFF System 2 11400-B0O1 Behalter N Behaltervolumen: [ m*®
F3-452a Produktion 1 F5 11500 Formulierungstank 11500-B0O1 Behalter N Behaltervolumen: ] m°
F5-452a Produktion 1 F5 11600 Bagfullsystem 11600-P11 Bagfiullsystem Steuereinheit Leistung: JjJjj Beutel a ] Liter in ] Stunden
F5-451 Pufferansatz 1 F5 12100 Pufferansatztank ||l 12100-B0O1 Behalter N Behaltervolumen: [ m®
F5-451 Pufferansatz 1 F5 12200 Pufferansatztank ||l 12200-B01 Behalter N Behaltervolumen: || m°
F5-451 Pufferansatz 1 FS 12300 Pufferansatztank ||} 12300-B0O1 Behalter |l Behaltervolumen: [ m*
F3-451 Pufferansatz 1 F5 12400 Pufferansatztank Jjjijj 1 12400-B0O1 Behalter |} Behaltervolumen: ] m°
F5-451 Pufferansatz 1 FS 12500 Pufferansatztank Jjjijj 2 12500-B0O1 Behalter i} Behaltervolumen: [ m*
F5-451 Pufferansatz 1 F5 12600 Pufferansatztank Jjjij 3 12600-B0O1 Behalter i} Behaltervolumen: i m®
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F5-482 Einwaage F5 12702 Pufferansatztank ] 2 12702-B01 Behalter i} Behaltervolumen: i m®
F5-482 Einwaage F5 12703 Pufferansatztank Jjijj 3 12703-B0O1 Behalter i} Behaltervolumen: ] m°
F5-450a Puffervorlage 1 FS 13100 Puffervorlagetank il 1 13100-B0O1 Behalter N Behaltervolumen: [ m*
F5-450a Puffervorlage 1 F5 13200 Puffervorlagetank |l 2 13200-B0O1 Behalter N Behaltervolumen: || m°
F5-450a Puffervorlage 1 FS 13300 Puffervorlagetank |l 13300-B0O1 Behalter N Behaltervolumen: [ m*
F5-450a| Puffervorlage 1 F5 13400 P“ffe“’o”agita”k B 3400-R01 Behalter N Behaltervolumen: [ m*
F5-450a|  Puffervorlage 1 F5 13500 Puttervorlagstank I | 13500-B01 Behalter EN Behaltervolumen: [ M
F5-450a Puffervorlage 1 FS 13700 Puffervorlagetank |l 13700-B0O1 Behalter |l Behaltervolumen: i m®
F5-492a Produktion 2 F5 21100 Konjugationsreaktor 1 21100-B0O1 Behalter N Behaltervolumen: ] m®
F3-492a Produktion 2 FS 21200 Konjugationsreaktor 2 21200-B01 Behalter || Behaltervolumen: i m°
F5-492a Produktion 2 F5 21300 TFF System 1 21300-B01 Behalter N Behaltervolumen: [ m®
F5-492a Produktion 2 F5 21400 TFF System 2 21400-B0O1 Behalter N Behaltervolumen: || m°
F5-492a Produktion 2 FS 21500 Formulierungstank 21500-B01 Behalter |l Behaltervolumen: i m®
F5-492a Produktion 2 FS 21600 Bagfullsystem 21600-P11 Bagfullsystem Steuereinheit Leistung: ] Beutel a Jjij Liter in |} Stunden
F5-491 Pufferansatz 2 FS 22100 Pufferansatztank |l 22100-B01 Behalter N Behaltervolumen: [ m*
F5-491 Pufferansatz 2 F5 22200 Pufferansatztank ||l 22200-B01 Behalter N Behaltervolumen: [ m®
F3-491 Pufferansatz 2 F5 22300 Pufferansatztank |} 22300-B01 Behalter N Behaltervolumen: || m°
F5-491 Pufferansatz 2 FS 22400 Pufferansatztank JJjjj 1 22400-B01 Behalter i} Behaltervolumen: [ m*
F3-491 Pufferansatz 2 F5 22500 Pufferansatztank Jjjijj 2 22500-B01 Behalter |} Behaltervolumen: ] m°
F5-491 Pufferansatz 2 FS 22600 Pufferansatztank Jjjij 3 22600-B01 Behalter i} Behaltervolumen: [ m*
F5-482 Einwaage F5 22701 Pufferansatztank ] 1 22701-B0O1 Behalter |l Behaltervolumen: i m®
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F5-482 Einwaage F5 22702 Pufferansatztank ] 2 22702-B01 Behalter i} Behaltervolumen: i m®
F5-482 Einwaage F5 22703 Pufferansatztank Jjijj 3 22703-B01 Behalter i} Behaltervolumen: ] m°
F5-490a Puffervorlage 2 FS 23100 Puffervorlagetank il 1 23100-B0O1 Behalter N Behaltervolumen: [ m*
F5-490a Puffervorlage 2 F5 23200 Puffervorlagetank |l 2 23200-B01 Behalter N Behaltervolumen: || m°
F3-490a Puffervorlage 2 FS 23300 Puffervorlagetank ||l 23300-B01 Behalter || Behaltervolumen: i m°
F5.490a|  Puffervorlage 2 F5 23400 Puftervoriagstank I | 53400-B01 Behalter I Behltervolumen: [ m*
F5.490a| Puffervorlage 2 F5 23500 Puttervorlagstank I | 23500-B01 Behalter EN Behaltervolumen: [ M
F5-490a Puffervorlage 2 FS 23700 Puffervorlagetank |l 23700-B01 Behalter |l Behaltervolumen: i m®
Auftaustation Cryobehalter Leistung:
F5-424 Auftauen 3 F5 30201 1 Y 30201-X02 Auftaustation Cryobehalter 1. Auftauen eines Cryobehalters von Jjjij | von JiJ°C auf 25 °C innerhalb von [} h
2. Einfrieren eines Cryobehalters von [ | von 25°C auf 4§ °C innerhalb von Jjj h
Auftaustation Cryobehalter Leistung:
F3-424 Auftauen 3 F5 30202 5 Y 30202-X02 Auftaustation Cryobehalter 1. Auftauen eines Cryobehalters von Jjjjij | von JiJ°C auf 25 °C innerhalb von [} h
2. Einfrieren eines Cryobehalters von [jjij | von 25°C auf 4} °C innerhalb von [ h
Auftaustation Cryobehalter Leistung:
F3-424 Auftauen 3 F5 30203 3 Y 30203-X02 Auftaustation Cryobehalter 1. Auftauen eines Cryobehalters von Jjjij | von JJi}°C auf 25 °C innerhalb von [ h
2. Einfrieren eines Cryobehalters von [jjij | von 25°C auf Jjj} °C innerhalb von [ h
Auftaustation Cryobehalter Leistung:
F3-424 Auftauen 3 F5 30204 4 Y 30204-X02 Auftaustation Cryobehalter 1. Auftauen eines Cryobehalters von i | von Jii}°C auf 25 °C innerhalb von [ h
2. Einfrieren eines Cryobehalters von [jjjij | von 25°C auf Jjij °C innerhalb von [ h
Auftaustation Cryobehalter Leistung:
F3-424 Auftauen 3 F5 30205 5 Y 30205-X02 Auftaustation Cryobehalter 1. Auftauen eines Cryobehalters von Jjjij | von Jii}°C auf 25 °C innerhalb von [ h
2. Einfrieren eines Cryobehélters von [jjjij | von 25°C auf 4} °C innerhalb von [ h
Auftaustation Cryobehalter Leistung:
F3-424 Auftauen 3 F5 30206 5 Y 30206-X02 Auftaustation Cryobehalter 1. Auftauen eines Cryobehalters von ] | von JJi}°C auf 25 °C innerhalb von [ h
2. Einfrieren eines Cryobehalters von [jjjij | von 25°C auf Jjij °C innerhalb von [ h
: i Leistung:
F5-484a Auftauen 1 F5 30800 mAbs Bag-Auftaustation 1 30800-X10 Auftaulinie 1 Auftauen von [ Bags a il | von JlI°C auf 25 °C innerhalb von i h
: .. Leistung:
F5-484a Auftauen 1 F5 30800 mAbs Bag-Auftaustation 1 30800-X20 Auftaulinie 2 Auftauen von [l Bags a il | von JlI°C auf 25 °C innerhalb von il h
: . Leistung:
F5-484a Auftauen 1 F5 30800 mAbs Bag-Auftaustation 1 30800-X30 Auftaulinie 3 Auftauen von il Bags a i | von Jl°C auf 25 °C innerhalb von i h
: . Leistung:
F5-483a Auftauen 2 F5 30900 mAbs Bag-Auftaustation 2 30900-X10 Auftaulinie 1 Auftauen von [l Bags a il | von JlI°C auf 25 °C innerhalb von il h
: . Leistung:
F5-483a Auftauen 2 FS 30900 mAbs Bag-Auftaustation 2 30900-X20 Auftaulinie 2 Auftauen von il Bags a i | von Jl°C auf 25 °C innerhalb von i h
F5-483a Auftauen 2 F5 30900 mAbs Bag-Auftaustation 2 |  30900-X30 Auftaulinie 3 R

Auftauen von [ Bags ajjj | von JJi§°C auf 25 °C innerhalb von Jjjj h
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F5-126 Musterzug DL F5 31000 |solator Musterzug 31000-X01 Isolator Musterzug Isolator Luftmenge: [ Nm?>/h
F5-477a Einfrierraum F5 31101 SChOCkfmS"eq Kleingebinde|  31101-x01 Schockfroster Einfrierkapazitat: [Jjif Bags a i |
F5-477a Einfrierraum F5 31102 SChOCkfmSterzK'e'”geb'”de 31102-X01 Schockfroster Einfrierkapazitat: i Bags a i |
F5-477a Einfrierraum F5 31103 SchockfrostegKlemgebmde 31103-X01 Schockfroster Einfrierkapazitat: Jjjj Bags a i} |
F5-477a Einfrierraum F5 31104 SChOCkfrOSte;K'e'”geb'”de 31104-X01 Schockfroster Einfrierkapazitat: i Bags a i |
F5-477a Einfrierraum F5 31105 SChOC"fmS"e;K'e'”geb'”de 31105-X01 Schockfroster Einfrierkapazitat: i Bags a i |
F5-477a Einfrierraum F5 31106 SChOCkfrOStegK'e'”geb'”de 31106-X01 Schockfroster Einfrierkapazitat: [Jjif Bags a i |
F5-477a Einfrierraum F5 31107 SChOCkfmSter?K'e'”geb'”de 31107-X01 Schockfroster Einfrierkapazitat: i Bags a i |
F5-477a Einfrierraum F5 31108 Schockfroster8Klemgebmde 31108-X01 Schockfroster Einfrierkapazitat: Jjjj Bags a i} |
F5-477a Einfrierraum F5 31109 SChOCkfrOSte;K'e'”geb'”de 31109-X01 Schockfroster Einfrierkapazitat: i Bags a i |
F5-477a Einfrierraum F5 31110 SChOCkfrOSte1rOK'e'”geb'”de 31110-X01 Schockfroster Einfrierkapazitat: [Jif Bags a i |
KammergroRe: rund ] Liter
F5-468 Waschraum C ) 32100 Teilereinigungsmaschine 32100-X01 Teilereinigungsmaschine Temperaturbereich: max 100 °C
Druck: max. 3 bar
KammergréBe: Hx B x T (1,0m x 0,6m x 1,3m)
F5-468 Waschraum C FS 32500 Autoklav 32500-X01 Autoklav Arbeitsbereich Druck: 50 - 3500 mbar
Arbeitsbereich Temperatur: 40 - 140 °C
F5-557 DL Einwaage 1 F5 10100 Isolator Prozess 10100-X01 |solator Prozess Isolator Luftmenge: [ Nm?>/h
F5-557 DL Einwaage 1 F5 10200 DL Vorlage 10200-B01 Behélter il Behéltervolumen: | m°
F5-557 DL Einwaage 1 FS 10300 DMSO Vorlage 10300-B0O1 Behalter | Behaltervolumen: i m*
F5-597 DL Einwaage 2 F5 20100 |solator Prozess 20100-X01 |solator Prozess Isolator Luftmenge: jjij Nm®/h
F5-597 DL Einwaage 2 FS 20200 DL Vorlage 20200-B01 Behalter i} Behaltervolumen: [ m*
F5-597 DL Einwaage 2 F5 20300 DMSO Vorlage 20300-B01 Behalter | Behaltervolumen: [ m®
F5 Entrauchungsventilator Technik E2, ES 1  [Luftmenge |} m°/h
F5 Entrauchungsventilator Technik E2, E5 2  |Luftmenge |} m°/h
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FS Entrauchungsventilator Technik E2, ES 3  |Luftmenge || m®/h
F5 Entrauchungsventilator Technik E2, ES 4  [Luftmenge |l m°/h
Technikzentrale . . . . .
F5-049 Dampf/Heizung ) Verteiler Dampf 7,0bar Redundante Anbindung an Werknetz Trasse Sud und West mit max. je ] ko/h
F5.04g | cchnikzentrale F5 Pufferspeicher Heizung HHT ADC Tankvolumen: Jij m?
Dampf/Heizung P J '
F5.04g | cchnikzentrale F5 Pufferspeicher Heizung NT 1 Tankvolumen: Jij m?
Dampf/Heizung P J '
F5-048 el F5 Pufferspeicher Heizung NT 2 Tankvolumen: i m°
Dampf/Heizung P J 3
F5-047 | Niedertemperaturkalte F5 Kalteaggregat NT-Kalte 1 Kalteleistung: i} kW
F5-047 | Niedertemperaturkalte ) Kalteaggregat NT-Kalte 2 Kalteleistung: jji§ kW
F5-047 | Niedertemperaturkalte F5 Kélteaggregat NT-Kalte 3 Kalteleistung: ] kKW
F5-047 | Niedertemperaturkalte F5 Kélteaggregat NT-Kalte 4 Kalteleistung: [jjij kW
F5-047 | Niedertemperaturkalte FS Pufferspeicher NT-Kalte Tankvolumen: j m®
F5.042 | | echnikzentrale F5 Kalteanlage Tiefkalte 1 Kalteleistung: i kW
Tiefkalte 9 o
F5.042 | |echnikzentrale F5 Kalteanlage Tiefkalte 2 Kalteleistung: i kW
Tiefkalte 9 o
Technik
F5-040 | Trinkwasseraufbereitu F5 Enthartungsanlage Trinkwasser Durchfluss |}/
ng
Technikzentrale . .
F5-046 FS Speicher Druckluft B / max. i bar(U)
Druckluft
Technikzentrale
F5-044 | Abwasserneutralisatio FS Misch- u. Ausgleichstank WW| Neutra 1 Inhalt |
n
Technikzentrale
F5-044 | Abwasserneutralisatio F5 Misch- u. Ausgleichstank WWI Neutra 2  |Inhalt |l
n
Sauerstoffreduzierung Sauerstoffreduktionsanlage Kihl- /
FEHA s-anlage = Tiefkuhlzelle 1 Ul
Sauerstoffreduzierung Sauerstoffreduktionsanlage Kihl- /
Ll s-anlage = Tiefkihlzelle 2 it
F5-030 GMP-Archiv FS Gasl6schanlage GMP-Lager F5-030 [ Flaschen a | ' B (1)
Aullen FS Ruckhalteschacht Anlieferung Nord Ruckhaltevolumen: | |
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Aullen FS Ruckhalteschacht Tankstation West Ruckhaltevolumen: | |
F5-390 Technik F5 Zuluftanlage F+F 1 Luftmenge [ Mm°/h
F5-390 Technik FS Zuluftanlage F+F 2 Luftmenge | M*/h
F5-390 Technik F5 Zuluftanlage F+F 3 Luftmenge [ Mm°/h
F5-390 Technik FS Zuluftanlage F+F 4 Luftmenge | m°*/h
F5-390 Technik FS Umluftanlage Kuhlraum F5-264 1 Luftmenge il m*/h
F5-390 Technik F5 Umluftanlage Kihlraum F5-264 2 Luftmenge |l m°/h
F5-590 Technik FS Zuluftanlage ADC AUL 1 Luftmenge | m*/h
F5-590 Technik F5 Zuluftanlage ADC AUL 2 Luftmenge [ M°/h
F5-590 Technik FS Zuluftanlage ADC AUL 3 Luftmenge | m°*/h
F5-590 Technik FS Abluftanlage ADC AUL 1 Luftmenge | m°*/h
F5-590 Technik F5 Abluftanlage ADC AUL 2 Luftmenge [ Mm°/h
F5-590 Technik FS Abluftanlage ADC AUL 3 Luftmenge | m*/h
F5-Dach Dach F5 Ruckkuhler 1 Kahlleistung: |} kW
F5-Dach Dach FS Ruckkuhler 2 Kuhlleistung: i kW
F5-Dach Dach FS Ruckkuhler 3 Kuhlleistung: [} kW
F5-Dach Dach F5 Ruckkuhler 4 Kahlleistung: || kW
F5-Dach Dach FS Ruckkuhler 5 Kuhlleistung: [} kW
F5-Dach Dach F5 Ruckkuhler 6 Kahlleistung: || kW
F5-Dach Dach FS Ruckkuhler 7 Kuhlleistung: [} kW
F5-Dach Dach FS Ruckkuhler 8 Kuhlleistung: |} kW
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F5-Dach Dach FS Ruckkuhler 9 Kuhlleistung: [} kW
F5-Dach Dach F5 Ruckkuhler 10 Kahlleistung: |} kW
F5-661 | Technik Kéltezentrale FS Kaltwassersatz 1 Kalteleistung Auslegung/max.: || NN ' TN
F5-661 | Technik Kéltezentrale F5 Kaltwassersatz 2 Kalteleistung Auslegung/max.: || NGz ' TN
F5-661 | Technik Kéltezentrale FS Kaltwassersatz 3 Kaélteleistung Auslegung/max.: || N ' TN
F5-661 | Technik Kéltezentrale FS Kaltwassersatz 4 Kalteleistung Auslegung/max.: | lNEE ' TN
F5-661 | Technik Kaltezentrale F5 Kaltwassersatz 5 Kalteleistung Auslegung/max.: || NN ' TN
F5-661 | Technik Kéltezentrale FS Pufferspeicher Kaltwasser Tankvolumen: jjj m®
F5-660 Technikzentrale F5 Abluftanlage F+F 1 Luftmenge [ M°/h
F5-660 Technikzentrale FS Abluftanlage F+F 2 Luftmenge | m°*/h
F5-660 Technikzentrale FS Abluftanlage F+F 3 Luftmenge | m°*/h
F5-660 Technikzentrale F5 Abluftanlage F+F 4 Luftmenge [ Mm°/h
F5-660 Technikzentrale FS Zu- u. Abluftluftanlage ADC UML 1 Luftmenge | m*/h
F5-660 Technikzentrale F5 Zu- u. Abluftluftanlage ADC UML 2 Luftmenge [ Mm°/h
F5-660 Technikzentrale FS Zu- u. Abluftluftanlage ADC UML 3 Luftmenge I m*/h
F5-660 Technikzentrale FS Zu- u. Abluftluftanlage Logistik Luftmenge | m°*/h
F5-660 Technikzentrale F5 Zuluftanlage Schwarzbereich Sud 1 Luftmenge [ Mm°/h
F5-660 Technikzentrale FS Abluftanlage Schwarzbereich Sud 1 Luftmenge | m*/h
F5-660 Technikzentrale F5 Zuluftanlage Schwarzbereich Nord 2 Luftmenge [ Mm°/h
F5-660 Technikzentrale FS Abluftanlage Schwarzbereich Nord 2 Luftmenge | m*/h
F5-151 WFI-Erzeugung ) WIG001 WFI Erzeugung 00 WFI Erzeuger 1 Nennleistung: JJiii/h
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F5-151 WFI-Erzeugung ) WIG002 WFI Erzeugung 00 WFI| Erzeuger 2 Nennleistung: JJiii/h
F5-141 A/ e WF! F5 WIDO011 WEFI LuV 00 WFI Tank ADC 1 Behaltervolumen: [ m?
Lagerung / Verteilung
F5-141 Fu e WF! F5 WID014 WFI LuV 00 WFI Tank FF1 Behaltervolumen: j m*®
Lagerung / Verteilung
PW und WFI : : B} _
F5-141 . F5 WIDO017 WEFI LuV 00 WFI Tank ADC 2- required only for hot option |Behaltervolumen: j m®
Lagerung / Verteilung
F5-141 PW und WF| F5 WID020 WFI LuV 00 WFI Tank FF2 Behaltervolumen: Jf m?
Lagerung / Verteilung
F5-151 WFI Erzeugung ) CSGO003 CS Erzeugung 00 CS-Erzeuger 1 Nennleistung: |} kg/h; Druck: max 9 bar
F5-151 WFI Erzeugung F5 CSG004 CS Erzeugung 00 CS-Erzeuger 2 Nennleistung: |l kg/h; Druck: max 9 bar
F5-140 PW Erzeugung ) PW G005 PW Erzeugung 00 PW-Erzeuger 1 - only for option hot WFI Nennleistung: |/
F5-140 PW Erzeugung F5 PWGO006 PW Erzeugung 00 PW-Erzeuger 2 - only for option hot WFI  |Nennleistung: i/
F5-140 PW Erzeugung F5 CHDO062 Salzsole system 00 Salzlése Vorlage Tankvolumen [N !
F5-141 PW und WF! F5 PWDO041 PW LuV 00 PW Tank ADC 1 Behaltervolumen: j m?
Lagerung / Verteilung
F5-141 A/ e WF! F5 PWDF5-044 PW LuV 00 PW Tank FF1 Behaltervolumen: [ m?
Lagerung / Verteilung
F5-141 PW und WF! FS PWDO047 PW LuV 00 PW Tank ADC 2 Behaltervolumen: j m®
Lagerung / Verteilung
F5-150 | Stickstoff Filtration ) NIDO73 N2F Verteilung 00 Stickstoff-Hauptleitung Behaltervolumen: j§ m® (FlUssigstickstoff)
Aussenlager - N2L Lagerung und ) _ 3 Il g
F/H-15 Fundamentplatte =) NID081 Verteilung 00 N2L Lagertank 1 Behaltervolumen: jj m® (Flussigstickstoff)
Aussenlager - N2L Lagerung und ) _ 3 Sl g
F/H-15 Fundamentplatte ) NID081 Verteilung 00 N2L Lagertank 2 Behaltervolumen: [jj m® (Flussigstickstoff)
E/F-15 RS e - F5 NID081 NP Lagerung I 00 Verdampfer Druckaufbau Lagertank 4 Behaltervolumen: i m®
Fundamentplatte Verteilung
) Aussenlager - N2L Lagerung und zus. Verdampfer: Noteinspeisung Sauerstoff . _
E/F-15 Fundamentplatte =S NIDO81 Verteilung 00 Reduzierungsanlage verdampferleistung: /Y
H_15 Aussenlager - F5 NIDO71 N2L Lagerung und 00 Entspannungstation Vollautomatik (mit Behltervolumen: i m?
Fundamentplatte Verteilung Umschaltung)
Aussenlager - N2L Lagerung und : _
E-15 Fundamentplatte FS NIDO72 Verteilung 00 Puffertank Leistung: ca. ] ko/d
F5-237a Flur 3 | FS COS620 Ansatzsystem 00 Ansatzsystem 3 Transferleistung zur Vialabfullung: Nominal || Vials’/h (Jjlj Vials)
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Ansatzbehalter mobil i |
C0S620 Ansatzsystem 01 Ansatzbehalter mobil (30) - Auslegungsdruck: (-1) bis 3 bar()
- Auslegungstemperatur: 0 bis 145°C

F5-241 Ansatzraum 3

-
(&)

Ansatzbehalter mobil i |
F5-241 Ansatzraum 3 ) C0S620 Ansatzsystem 01 Ansatzbehalter mobil (31) - Auslegungsdruck: (-1) bis 3 bar()
- Auslegungstemperatur: 0 bis 145°C

Ansatzbehalter mobil i |
F5-241 Ansatzraum 3 F5 C0OS620 Ansatzsystem 01 Ansatzbehalter mobil (32) - Auslegungsdruck: (-1) bis 3 bar()
- Auslegungstemperatur: 0 bis 145°C

F5-290 Flur 4 | F5 COS621 Ansatzsystem 00 Ansatzsystem 4 Transferleistung zur Vialabfullung: Nominal |l Vials/h (Jjlj Vials)

Ansatzbehalter mobil i |
F5-268 Ansatzraum 4 FS COS621 Ansatzsystem 01 Ansatzbehalter mobil (40) - Auslegungsdruck: (-1) bis 3 bar()
- Auslegungstemperatur: 0 bis 145°C

Ansatzbehalter mobil i |
F5-268 Ansatzraum 4 F5 C0OS621 Ansatzsystem 01 Ansatzbehalter mobil (41) - Auslegungsdruck: (-1) bis 3 bar(()
- Auslegungstemperatur: 0 bis 145°C

Ansatzbehalter mobil i |
F5-268 Ansatzraum 4 ) COS621 Ansatzsystem 01 Ansatzbehalter mobil (42) - Auslegungsdruck: (-1) bis 3 bar()
- Auslegungstemperatur: 0 bis 145°C

) . e : : Nominalleistung: |jjl§ Vials/h (Jji} Vials)
o=t jtlichiu . = b ek AU = VIEY h/EREAIEEaITS & Reinigung erfolgt Uber Besprihen der Vials mit Jjj °C WFI und anschlieendem Trockenblasen.

Nominalleistung: |l Vials/h (Jil] Vials)
F5-258 Fallraum 3 FS DHT730 Abfulllinie 00 Sterilisationsstunnel 3 Im Depyrogenisierungsstunnel mussen alle Vials an der gesamten Glasoberflache, fir mind. 5 min., eine Temperatur von

I °C erreichen und am Ausgang der Kuhlzone < 20 °C

F5-258 Flllraum 3 | FS FVF740 Abfllllinie 00 Vial Fullmaschine 3 Nominalleistung: |l Vials/h (Jii§ Vials)
F5-260 Bérde'”/Aﬁge”rei”igu 3 | F5 RVB750 Abfulllinie 00 Vial Bérdelmaschine 3 Nominalleistung: [N Vials/h (W Vials)
F5-260 Bérde'”/A:ge”rei”igu 3 | F5 ARM750 Abfulllinie 00 A““e”rei”igungsmas"gi”e mit Magazinierung o minalleistung: I Vials/n (W Vials)
F5-258 Fallraum 3 F5 STS640 Transferstation Stopfen 00 Transferstation Stopfen 3 Chargengréfe von |l Stopfen

Fassungsvermégen: | (W Vials) oder I (N Vials)
F5-239 GT Technik 3 ) FDR760 Gefriertrockner 00 Gefriertrockner 5 Sublimationsgeschwindigkeit wahrend der Haupttrocknung muss mindestens |Jjij kg/h

Druck: 0,05 mbar

F5-238a GT Zugang 1 3 FS FDR760 Gefriertrockner 01 GT5 Vakuumpumpenskid Druck: 0,05 mbar

Fassungsvermdégen: | (I Vials) oder N W Vials)
F5-239 GT Technik 3 F5 FDR761 Gefriertrockner 00 Gefriertrockner 6 Sublimationsgeschwindigkeit wahrend der Haupttrocknung muss mindestens Jjjj kg/h

Druck: 0,05 mbar

F5-238b GT Zugang 2 3 F5 FDR761 Gefriertrockner 01 GT6 Vakuumpumpenskid Druck: 0,05 mbar
F5-258 Fallraum 3 | FS VTS770 GT Be.-/Entladesystem 00 GT Be.-/Entladesystem GT 5 Beschickung des Gefriertrockners mit [l (l Vials) oder [ (W Vials)
F5-258 Fallraum 3 | F5 VTS771 GT Be.-/Entladesystem 00 GT Be- und Entladesystem GT 6 Beschickung des Gefriertrockners mit [l (l Vials) oder I W Vials)

24.04.2025 Seite 10



A

Daiichi-Sankyo

Neubau F5
EQ-List

chemgineering

[ [})
S g Raum . _-g Haupt Bezeichnung Sub i i i
_5 % S & e e =T Bezeichnung Sub-Equipment Leistung
2 O
) ) I : : Nominalleistung: |l Vials/h (Jil] Vials)
O FUllET g = e AU = VEIWEESIMEERUIID Reinigung erfolgt Uber Besprihen der Vials mit Jjj °C WFI und anschlieRendem Trockenblasen.
Nominalleistung |l Vials/h (Jl} Vials)
F5-286 Fallraum 4 FS DHT731 Abfulllinie 00 Sterilisationstunnel 4 Im Depyrogenisierungsstunnel mussen alle Vials an der gesamten Glasoberflache, fir mindestens 5 min., eine Temperatur
von il °C erreichen und am Ausgang der Kuhlzone < 20 °C
F5-286 Fallraum 4 | FS FVF741 Abfllllinie 00 Vial Fullmaschine 4 Nominalleistung: |l Vials/h (Jil] Vials)
Boérdeln/Aulienreinigu s . ) : . . _ . .
F5-288 ng 4 | FS RVB751 Abfulllinie 00 Vial Bérdelmaschine 4 Nominalleistung: |l Vials/h (Il Vials)
F5-288 Borde'”/Ar‘:ge”re'”'gu 4 | F5 ARM751 Abflllinie 00 A“Be”re'”'gungsmas‘i"”e mit Magazinierung |\ minalleistung: I Vials'h @ Vials)
F5-286 Fallraum 4 FS STS641 Transferstation Stopfen 00 Transferstation Stopfen 4 ChargengroRe von Il Stopfen
Fassungsvermégen: | (W Vials) oder I (N Vials)
F5-267 GT Technik 4 ) FDR762 Gefriertrockner 00 Gefriertrockner 7 Sublimationsgeschwindigkeit wahrend der Haupttrocknung muss mindestens Jjij kg/h
Druck: 0,05 mbar
F5-265a GT Zugang 1 4 F5 FDR762 Gefriertrockner 01 GT7 Vakuumpumpenskid Druck: 0,05 mbar
Fassungsvermdégen: | (I Vials) oder [  Vials)
F5-267 GT Technik 4 F5 FDR763 Gefriertrockner 00 Gefriertrockner 8 Sublimationsgeschwindigkeit wahrend der Haupttrocknung muss mindestens Jjjj kg/h
Druck: 0,05 mbar
F5-2635b GT Zugang 2 4 FS FDR763 Gefriertrockner 01 GT8 Vakuumpumpenskid Druck: 0,05 mbar
F5-286 Fallraum 4 | FS VTS772 GT Be.-/Entladesystem 00 GT Be.-/Entladesystem GT 7 Beschickung des Gefriertrockners mit |l (l Vials) oder I W Vials)
F5-286 Fallraum 4 | FS VTS773 GT Be.-/Entladesystem 00 GT Be.-/Entladesystem GT 8 Beschickung des Gefriertrockners mit ||l (ll Vials) oder [ (W Vials)
F5-231a| Visuelle Inspektion F5 SIM780 Sem|qutomat|sche 00 Semiautomatische Inspektionsmaschine 5 (Leistung: bis zu |} Vials/Stunde
Inspektionsmaschine
F5-231a| Visuelle Inspektion ) SIM781 Semlqutomat|sche 00 Semiautomatische Inspektionsmaschine 6 |Leistung: bis zu Jjjjij Vials/Stunde
Inspektionsmaschine
F5-231a| Visuelle Inspektion FS SIM782 Semlqutomatlsche 00 Semiautomatische Inspektionsmaschine 7 |Leistung: bis zu ] Vials/Stunde
Inspektionsmaschine
F5-231a| Visuelle Inspektion F5 SIM783 Semlgutomatlsche 00 Semiautomatische Inspektionsmaschine 8 ([Leistung: bis zu i} Vials/Stunde
Inspektionsmaschine
F5-231a| Visuelle Inspektion FS MGZ790 Magazinierung 00 Magazinierung 2 Einzelmagazinierung [l Vials (Jll / h
Stopfenbehandlungsstation (Sterilisation):
) Technik . . ChargengrofRe: ca. ] Stopren
F5-247 Stopfenbehandlung 3 F5 SPS630 Prozessstation Stopfen 00 Prozessstation Stopfen 3 Temperaturbereich: 0 - 140 °C
Druckbereich: 30 - 3500 mbar (absolut)
F5-246a Flur 3 ) SLS650 Beladestation Stopfen 00 Beladestation Stopfen 3 ChargengroRe von [l Stopfen
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Technik KammergréfRe: rund i Liter
F5-250 . . 3 FS PWM610 Geratespulmaschine 00 Geratespulmaschine 3 Temperaturbereich: max 100 °C
Teilewaschmaschine _
Druck: max. 3 bar
KammergréBe: Hx B x T (1,0m x 0,6m x 1,3m)
F5-248 Technik Autoklav 3 F5 AUT600 Autoklav 00 Autoklav 3 Arbeitsbereich Druck: 50 - 3500 mbar
Arbeitsbereich Temperatur: 40 - 140 °C
Stopfenbehandlungsstation (Sterilisation):
) Technik : . Chargengrof3e: ca. ] Stopren
F5-275 Stopfenbehandlung 4 ) SPS631 Prozessstation Stopfen 00 Prozessstation Stopfen 4 Temperaturbereich: 0 - 140 °C
Druckbereich: 30 - 3500 mbar (absolut)
F5-274a Flur 4 FS SLS651 Beladestation Stopfen 00 Beladestation Stopfen 4 Chargengréfe von [l Stopfen
Technik KammergroRe: rund jij Liter
F5-278 . . 4 ) PWM611 Geratespulmaschine 00 Geratespulmaschine 4 Temperaturbereich: max 100 °C
Teilewaschmaschine _
Druck: max. 3 bar
KammergréBe: Hx B x T (1,0m x 0,6m x 1,3m)
F5-276 Technik Autoklav 4 F5 AUT601 Autoklav 00 Autoklav 4 Arbeitsbereich Druck: 50 - 3500 mbar
Arbeitsbereich Temperatur: 40 - 140 °C
. 04 (AHU) . _ 5
F5-390 Technik 3 | F5 FMS660 Isolatorsystem 05 (Air Dryer) |solatorsystem 3 AHU 1 mit Trockner Zuluft ca.: |l Nm®/h
. 01 (AHU) . _ 5
F5-390 Technik 3 | FS VTS670 Isolatorsystem 02 (Air Dryer) Isolatorsystem 3 AHU 2 mit Trockner Zuluft ca.: i Nm®/h
. 01 (AHU) . _ 5
F5-390 Technik 3 | F5 VTS671 Isolatorsystem ) |solatorsystem 3 AHU 3 mit Trockner Zuluft ca.: i Nm®/h
02 (Air Dryer)
. 03 (AHU) . _ 5
F5-390 Technik 3 | FS CMS680 Isolatorsystem 04 (Air Dryer) Isolatorsystem 3 AHU 4 mit Trockner Zuluft ca.: i Nm®/h
F5-390 Technik 3 | F5 MAUG90 Isolatorsystem 00 |solatorsystem 3 MakeUpAir Unit - Teil 1 |Zuluft ca.: |l Nm®/h
F5-390 Technik 3 | F5 MAU690 isolatorsystem 01 isolatorsystem 3 Maie UpAAr Unit mit TOSKNET\Z,1uft ca.: gy Nme/h
. 04 (AHU) . _ 5
F5-390 Technik 4 | FS FMS661 Isolatorsystem 05 (Air Dryen) Isolatorsystem 4 AHU 1 mit Trockner Zuluft ca.: il Nm®/h
. 02 (AHU) . _
F5-390 Technik 4 | FS VTS672 Isolatorsystem 03 (Air Dryer) |solatorsystem 4 AHU 2 mit Trockner Zuluft ca.: i Nm®/h
. 02 (AHU) . _ 5
F5-390 Technik 4 | FS VTS673 Isolatorsystem 03 (Air Dryer) Isolatorsystem 4 AHU 3 mit Trockner Zuluft ca.: Jjjjj Nm®/h
. 03 (AHU) . _
F5-390 Technik 4 | FS CMS681 Isolatorsystem 04 (Air Dryer) |solatorsystem 4 AHU 4 mit Trockner Zuluft ca.: jjij Nm®/h
F5-390 Technik 4 ) MAUG91 |solatorsystem 00 Isolatorsystem 4 MakeUpAir Unit - Teil 1 Zuluft ca.: il Nm®/h
F5-390 Technik 4 | F5 MAUG91 isolatorsystem 01 isolatorsystem 4 Make b Ar Unit mit Trockner zuiut ca.: gy Nme/h
3 FS FDR760 Gefriertrockner 02 GT5 Mantelkihlung Die Temperatur der Stellplatten wird in einem Bereich zwischen < -60°C bis = +60°C geregelt .
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3 F5 FDR761 Gefriertrockner 02 GT6 Mantelkihlung Die Temperatur der Stellplatten wird in einem Bereich zwischen < -60°C bis = +60°C geregelt .
4 FS FDR762 Gefriertrockner 02 GT7 Mantelkihlung Die Temperatur der Stellplatten wird in einem Bereich zwischen < -60°C bis = +60°C geregelt .
4 FS FDR763 Gefriertrockner 02 GT8 Mantelkihlung Die Temperatur der Stellplatten wird in einem Bereich zwischen < -60°C bis = +60°C geregelt .
F5-004 Palettenaufzug F5 N/A N/A N/A Palettenlift Leistung: ca. |} Paletten / h
FS-177 Kuhlzelle FS N/A N/A N/A Palettenwickler Leistung: ca. ] Paletten / h
£5.570a Logistik F
’ Materialschleuse F5 N/A N/A N/A Umpallettierer (inkl. 3 x Palettenmagazin) |Leistung: ca. jjj Paletten / h
F5-270b .
Logistik NC/D
KammergroRe: rund ] Liter
F5-296 Bereitstellung F5 N/A N/A N/A Palettenwéscher Druck: max. 2 bar
Arbeitsbereich Temperatur: 20 - 65 °C
F5-270a Logistik F5 N/A N/A N/A Palettenwickler Leistung: ca. jjj Paletten / h
F5-470 Logistik : . . . _
£5.471 |Materialschleise NC/ E F5 N/A N/A N/A Umpallettierer (inkl. 3 x Palettenmagazin) |Leistung: ca. jjj Paletten / h
KammergréRe: rund ] Liter
F5-478 Flur F5 N/A N/A N/A Palettenwascher Druck: max. 2 bar
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